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摘要(译)

沉积设备包括沉积单元，该沉积单元包括多个沉积组件，所述沉积组件
以预定距离与基板分离并且在第一转移单元转移基板的同时将材料沉积
到基板上。所述多个沉积组件中的每一个包括面对沉积源喷嘴单元的图
案化缝隙片，位置信息获得单元获得关于由第一转移单元转移的基板的
位置的位置信息，以及调整图案化位置的片材台根据位置信息，相对于
由第一传送单元传送的基板的切片。
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